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摘要(译)

一种超声波探头，可以简化超声波探头内的传感器和连接器端子之间的
电缆布线。超声波探头包括：多个超声波换能器，用于根据所提供的驱
动信号发射超声波，并接收超声波回波以输出检测信号;多个端子设置在
连接器中，用于将多个超声波换能器连接到超声波诊断装置主体;多个电
缆，用于将多个超声波换能器和多个端子彼此电连接;存储单元，用于存
储表示多个超声波换能器和多个端子之间的连接关系的连接关系数据。
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